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Fig. 7. Diagram of the gas system for the ionization chambers. PT stands for the
pressure transducer and PRT stands for the Pt100 resistance thermometer. The
dash-dotted lines shows the boundaries of the electronics hut, the facility building,
and the support enclosure.

for the gas line to minimize an outgassing from the tubes.

The stable response of the ionization chamber is guaranteed by a constant gas
temperature, pressure and purity. Variance of the temperature and pressure
leads to that of gas density, which varies the signal size. Each parameter
should be kept within 1.7% to keep the signal variance within 3%. The gas
temperatures in the ionization chambers are monitored by the three PRTs.
Temperatures in the all ionization chambers are kept within 1.5◦C gradient
and ±0.2◦C variance at around 34◦C. The absolute gas pressure is monitored
by five pressure transducers (IBS HBV-300KP). They are put apart from the
muon pit to avoid radiation. Two of them monitor the pressures in the feed
and exhaust lines in the facility building, and two others monitor ones near the
muon pit. The other pressure transducer at the most downstream is used for
the PID control of a solenoid control valve (burkertR© Type2822), which keeps
the gas pressure in the whole lines at 130± 0.2 kPaabs. The O2 contamination
is the most important index of the gas purity since oxygen captures carrier
electrons and decreases the signal. It should be kept below 100 ppm in order to
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こちらの検査は明日(3/1)行う。

リークあり

巴商会の方にガス漏れ検査をしていただいた。
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再度テフロンテープを巻き直して、閉め直す必要あり。
（3/1作業予定）

パージ用のバルブをいくら閉めても完全に閉まらない。
→ 部品の交換が必要
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ガスはラインに繋がず保管
→ Arは明日(3/1)繋ぐ（雨がひどく、今
日繋ぐと水分が入る恐れがある）

Ar x 5
(新品)

He x 5
(新品)

今までのボンベは全て回収していただいた.

ボンベの置き場所ができるまで(3/15)はこのまま保管.

交換部品の在庫を確認中
→ 交換の際は右半分のガスを止める必要がありますが、
こちらはそもそも繋がない(Heをおいておく)ので問題なし
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検討事項
• パージ用のバルブですが、在庫があれば発注してもよいで
しょうか。

• 今在庫の確認をしてもらっています。

• 再発防止の策として、

• バルブを一つではなく、2個にする。

• バルブではなくスエジで完全に蓋をする形に変更する。

• このあたりは巴商会の方と要相談ですね。
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